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(54) Trocknungsanlage

(57) Die Trocknungsanlage (10) weist eine Heizvor-
richtung (12) zum Heizen oder Trocknen von Trock-
nungsgut (14), ein den Innenraum (22) umschließendes
Gehäuse (20) mit einer Strahlungsöffnung (24), minde-
stens ein in dem GehäuseInnenraum (22) angeordnetes
und auf die Strahlungsöffnung (24) gerichtetes Strahler-
element (40), und eine Lüftungsanordnung (13) zum Be-
lüften des Gehäuse- �Innenraums (22) mit einem Lüf-

tungsgas auf. Die Strahlungsöffnung (24) ist abdek-
kungsfrei ausgebildet und die Lüftungsanordnung (13)
ist derart ausgebildet, dass zwischen dem Strahlerele-
ment (40) und der Strahlungsöffnung (24) vollflächig eine
weitgehend unidirektionale Lüftungsgas-�Strömung von
innen nach außen vorliegt. Auf diese Weise ist eine wirk-
same Abschirmung des Strahlerelementes (40) gegen
die Atmosphäre von außen geschaffen.
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